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【【研研究究シシーーズズ】】   

１．シリカナノ細孔体の作製に関する研究 

薄膜フィルターの内部に数ナノメート

ルのシリカナノ細孔の集合体を組み込

んだ複合膜を作製してきました。（界面

活性剤の自己組織化を利用した技術の

応用） 現在，作製した膜を介した物質

の分離分析やマイクロ・ナノバブル発

生器等への展開を検討しています。 

 

２．シリカナノ細孔内部における特性評価に関する研究 

   ナノ空間における分子の挙動について検討してきました。ナノ空間におけるバルク中とは 

   異なる性質を解明するとともに，それを利用した新技術開発への展開を検討しています。 

３．電極界面における特性評価に関する研究 

   界面における現象の解明に有効手段である表面力測定装置を改良した電気化学表面力装置 

   を製作し，電極界面で起こる化学反応の現象を直接評価する手法を検討しています。 

（ 1 ,  2 に 関 す る ニ ー ズ を お 待 ち し て お り ま す 。 ） 

【【そそのの他他ののシシーーズズ】】   

４．高性能目視分析システムの設計と応用 

半定量とされる目視による分析方法を，どのようなアプローチをすることによって正確な 

分析が可能となるかについて検討していました。特に，様々な基準値における閾値判定法 

の開発に向けて取り組みました。 

５．小，中学生に向けた理科実験開講の経験を有する 

６．学会ポスター発表において受賞するためのアドバイスが可能（受賞件数；４件，内連名１件） 

 

【【過過去去のの主主なな相相談談・・共共同同研研究究・・受受託託研研究究等等】】   

・ 電気化学表面力装置の開発（共同研究） 

「電気化学表面力装置の開発」日本化学会第90年会，3C5－04 

・ 溶液中における金属表面の状態評価に関する研究（受託研究） 

・ シリカメソ細孔内部の特性評価 

J. Phys. Chem. A 2008, 112, 11535－11542.  Chem. Phys. Lett., 2009, 469, 71-75. 

   分析化学, 2009, 58, 507－516.  Anal. Chem., in press 

【【メメッッセセーージジ】】   

何でもお気軽にご相談下さい。全力で対応させて頂きます。 

シリカナノ細孔の集合体
200 nm 数 nm

陽極酸化アルミナ膜

複合膜

60 µm

数 cm

シリカナノ細孔の集合体
200 nm 数 nm

陽極酸化アルミナ膜

複合膜

60 µm

数 cm

200 nm 数 nm

陽極酸化アルミナ膜

複合膜

60 µm

数 cm

シリカナノ細孔の集合体を組み込んだ複合膜 


